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даттIиков конц)оJrя положения рабочих поверIсIостей ддrя
оперативного JдIравления лаверными теI(}Iологическими

цроцессами>>, представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специаJIьности о5.11.о7 - Оптические и оптико-

элекц)онные приборы и комплексы

,Щиссертационное иссJIедование посвящено purpuOor*e оптических

высокоразрешающих датчиков конц)оля положения рабочих поверхностей при

изготовлении высокоточных дифракционных оптических элементов с бинарным и
кусочно-непрерывным рельефом поверхности, прецизионных оптических лимбов,

раетров и их применению дIIя решения прикJIадных задач оптической обработки

информации и метрологии. Акryа.пьностъ данной работы обуеповлена требованиями

современной оптики, которые не имеют адекватного решения из-за отсJдствия

специализированных технологических комплексов, вIсIIючающих различные оптические

датчики конц)оля положения поверхностей в процессе их микропрофи;rирования.

Автореферат написан достаточно подробно, отрiDк:ш большой объем выполЕенных

на}rчных исеIIедований. Согласно содержанию автореферата, оц)tDкающего акц/аJIьность,

цель и задачи работы, наrIную новизну пол)Еенных результатов, диссертациоЕн:rя

работа ЗавьяловоЙ М.А. выполнена на очень хорошем на)лном л)овне и имеет высокую

наrIную и практическую значимость. ,Щостоверностъ пол)ленных результатов работы
подтверждается представлением на многочисленных конференцйях и публикацией

цепого циКIIа печатЕых работ в количестве z8 шlук в на)дных яqФнiulах, индексируемых

в библиотрафических базах данных ВАК,и Scopus/Web of Science.

В качестве замечаниЙ к тексту автореферата хотеJIось бы отметить сJIедrющее:

1. На стр. 11 говорится о том, что марки стекол ддя объектива выбираются из

шоттовского кат:uIога. Чем это опредеJIено (из автореферата не ясно), хотя известны

российские марки стекол Л3ОС?

2. Наличествуют множество опечаток, не вполне понятных фраз, неточностей,

НаПРИМеР, Еа СЦ). 3-4 ПРИВОДИТСЯ <<... СОЗДать на ее основе Jvluкроскоп запuсч...>> - ?, на

СЦ). 11 описывается <<.. снижение не"пинейности объектива ...>> - было бы интересно

ансululаmорс волнового фронта Шака-ГартмаЕа>> - скорее всего речь идет о датчике
волнового фронта Шака-Гартмана; на стр. 1з <<... в регистрации изменения радиуса
кривизны оц)tDкенного от поверхности излrIения...>> - было бы лцr.Iшg сформулировать

так - <<... кривизны отрilкенного излr{ения от иссJIедуемой поверхности ...>> и т.д.

3. На стр. rб в 3аюlючении сформулировано сJIедлощее утверждение как результат -
<<Впервые опредеJIена средняя скорость абляции оптически прозрачных материалов



(кварцевого оптического cTeIgIa и кремния) при облгуrении поверхности одиночЕым

импульсом>>. Однако известно множество работ, проведенных }чеными в ИОФ РАН,

ФИАН, МГУ им. Ломоносова на эту тему в области фемто-, Еано- и пикосещундноЙ

лазерной струкlурной модификации различных диэлектриков.

Приведенные замечания не сIIижают высокую оценщr диссертационноЙ работы в

целом, которая полностью удовJIетворяет необходимым цlебовшIиям Положения о

присуждеЕии уrёных степеней, утвержденного постановлением Правитепьства РФ N9 842

от 24 сентября 2оlз г. (ред. от or.ro.zor8, с изм. от 26.o5.2ozQ г.), а ее автор, Завьялова

Марина Андреевна, вас;lr5r2кивает присркдения ему уlёноЙ степени кандидата

технических наук по специаJIьности о5.11.о7 Оптические и оптико-элекц)оЕные

приборы и комIuIексы.
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